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引  言

  JJF1001—2011 《通用计量术语及定义》、JJF1059.1—2012 《测量不确定度评定与

表示》、JJF1071—2010 《国家计量校准规范编写规则》、JJF1094—2002 《测量仪器特

性评定》共同构成支撑本规范制定的基础性系列规范。
本规范为首次发布。

Ⅱ

JJF2160—2024



激光共聚焦显微镜校准规范

1 范围

本规范适用于激光共聚焦显微镜的校准,其他基于共聚焦原理的显微镜校准也可参

照本规范。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

GB/T19067.1—2003 产品几何技术规范 (GPS) 表面结构 轮廓法 测量标

准 第1部分:实物测量标准

GB/T34879—2017 产品几何技术规范 (GPS) 光学共焦显微镜计量特性及测

量不确定度评定导则

ISO25178-607:2019 产品几何量技术规范 (GPS) 表面结构:区域法 第607
部分:非接触 (共焦显微镜)仪器的标称特性 [Geometricalproductspecifications
(GPS)—Surfacetexture:Areal—Part607:Nominalcharacteristicsofnon-contact
(confocalmicroscopy)instruments]

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用本规范。

3 概述

激光共聚焦显微镜 (以下简称共聚焦显微镜)是一种利用共轭点照明、点探测原

理,通过激光逐点照明扫描和空间针孔调制技术获取光学层析图像,从而得到被测物体

二维图像或三维表面形貌参数的仪器。共聚焦显微镜具有多种照明约束和探测形式,被

广泛应用于材料科学、微纳米加工、半导体器件和生命科学等领域。共聚焦显微镜的结

构示意图见图1。
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